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委　員　会　便　り

調査研究部

【2023年度の活動状況】

　CISTECでは、経済活動と調和した的確且つ合理的な我が国の輸出管理制度の実現とその円滑な実施を目指
し、「安全保障輸出管理委員会」を設置し、分野別に活発な活動を行っております。賛助会員等からなる２部
会９専門委員会 24分科会体制の下で、ワーキンググループ（WG）を含めると年間 300回以上の会合を行い、
安全保障輸出管理制度・手続き及び規制リストに関する我が国産業界の意見を取りまとめ政府へ提言するとと
もに、企業の輸出管理実務を支援するガイダンス等の作成に取り組んでいます。これらの活動を行っている部
会、専門委員会、分科会の開催状況を以下にご紹介します。各会合の具体的内容については、賛助会員コーナ
ーの委員会便りでご紹介しています。

※ 2023 年 6 月 30 日時点の情報に基づき作成しており、開催日・内容等は変更になっていることがございます。

◆5月 11 日（木）
◇第 1 回エレクトロニクス専門委員会委員長・主査

会議
 ・アンケート結果概要の報告
 ・活動方針案について
 ・分野別研修会の開催要否
 ・ガイダンス等の改定要否
 ・その他共通テーマ・検討事項について

◆5月 12 日（金）
◇第 1 回計測器分科会

 ・委員会・分科会の構成、委員自己紹介
 ・主査・副主査選出
 ・計測器分科会の取扱貨物について
 ・2022年度のレビュー等
 ・2023年度 エレクトロニクス専門委員会 アンケー
ト結果報告等
 ・2023年度 エレクトロニクス専門委員会 年間活動

表（案）について
 ・2023年度 計測器分科会 活動方針・主要課題・具
体的取り組み（案）について
 ・その他

◆5月 15 日（月）
◇第 1 回センサー・レーザー・レーダー・航法分科

会
 ・安全保障輸出管理委員会体制等について及び委員
自己紹介
 ・分科会主査・副主査の選出について
 ・センサー・レーザー・航法専門委員会アンケート
結果について
 ・分科会担当マトリックス（案）について
 ・分科会活動方針（案）について
 ・分科会活動計画（案）について
 ・閉会の辞
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◆5月 16 日（火）
◇第 1 回電子デバイス分科会

 ・委員自己紹介
 ・主査・副主査の選任
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◇第 1 回通信・情報セキュリティ分科会
 ・主査、副主査の選出
 ・アンケート結果報告
 ・活動方針・課題・体制（案）
 ・連絡事項
 ・その他

◇第 1 回安全保障貿易情報分科会
 ・委員自己紹介
 ・主査・副主査選出（表決議題）
 ・アンケート集計結果報告
 ・2023年度活動方針・課題（案）（表決議題）
 ・その他
 ・閉会の辞

◆5月 17 日（水）
◇第 1 回役務分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・アンケート結果報告
 ・活動方針及び課題（案）について
 ・その他

◇第 1 回化学製剤・生物系材料分科会
 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2023年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
ト結果報告
 ・2023年度分科会活動方針と課題（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・その他
 ・閉会の辞

◇第 1 回先端材料関連分科会
 ・主査・副主査の選任

 ・来賓（経済産業省殿）ご挨拶
 ・アンケート集計結果報告
 ・2023年度先端材料関連分科会　活動方針・主要
課題の検討
 ・2023年度先端材料関連分科会　運営体制の検討
 ・その他

◇第 1 回半導体・集積回路分科会
 ・主査・副主査の選任
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◆5月 18 日（木）
◇第 1 回コンピュータ分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・アンケート結果報告
 ・本年度の活動方針及び課題（案）について

◇第 1 回総合分科会
 ・主査・副主査の選任
 ・開会の辞（主査・副主査）
 ・ご来賓（経済産業省殿） のご挨拶
 ・質疑応答
 ・アンケート結果のご報告
 ・本年度 分科会の活動方針・課題・体制（案）
 ・質疑応答 
 ・閉会の辞（主査）

◇第 1 回航空宇宙分科会
 ・委員自己紹介
 ・主査・副主査の選任
 ・アンケート集計結果報告
 ・2023年度　活動報告（案）の審議
 ・2023年度活動スケジュール案
 ・その他
 ・閉会の辞

◇第 1 回核・原子力分科会
 ・主査・副主査の選任
 ・アンケート結果紹介
 ・2023年度　活動方針・課題の審議
 ・その他
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◆5月 19 日（金）
◇第 1 回制度・手続分科会

 ・主査・副主査の選任
 ・アンケート結果報告
 ・2023年度　活動方針・課題（案）について
 ・その他

◇第 1 回生物・化学兵器製造装置分科会
 ・各委員の自己紹介
 ・主査、副主査選出
 ・来賓ご挨拶
 ・2023年度委員会／分科会活動に向けたアンケー
ト結果報告
 ・2023年度分科会活動方針と課題（案）
 ・2023年度分科会活動体制（案）
 ・分科会年間活動スケジュール（案）について
 ・その他　
 ・閉会の辞

◇第 1 回自主管理分科会
 ・今年度からご参加された団体のご紹介　
 ・分科会の主査・副主査の選任
 ・開会の辞（主査・副主査）
 ・ご来賓（経済産業省殿）のご挨拶
 ・質疑応答
 ・アンケ－ト結果のご報告
 ・本年度 分科会の活動方針・課題・体制（案）　
 ・質疑応答
 ・閉会の辞（主査） 

◇第 1 回半導体製造装置・材料分科会
 ・主査・副主査選出
 ・委員自己紹介
 ・アンケート結果報告
 ・本年度分科会活動方針（案）について
 ・質疑応答
 ・その他
 ・閉会の辞

◆5月 22 日（月）
◇第 1 回国際交流分科会

 ・分科会主査の選任
 ・委員自己紹介

 ・2022 年度 活動成果概要の紹介
 ・2023 年度 アンケート結果説明
 ・2023 年度 活動方針及び課題の審議、WG リーダ
ーの選任
 ・質疑、その他

◆5月 23 日（火）
◇第 1 回海外法制度分科会

 ・主査・副主査の選出
 ・2023 年度分科会活動に関するアンケート結果説
明
 ・2023 年度分科会活動方針及び主要活動の審議
 ・その他

◇第 1 回輸出管理のあり方専門委員会
 ・委員長・副委員長の選任
 ・開会の辞（委員長・副委員長）
 ・CISTEC 押田専務理事のご挨拶
 ・ご来賓（経済産業省殿） のご挨拶
 ・質疑応答
 ・本年度 専門委員会の活動方針・課題・体制（案）
 ・質疑応答
 ・閉会の辞（委員長）　　　

◆5月 24 日（水）
◇第 1 回制度専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・アンケート集計結果説明
 ・2023年度　活動方針・課題の討議
 ・その他

◇第 1 回センサー・レーザー・航法専門委員会
 ・委員紹介（自己紹介）
 ・本年度の委員会運営体制について
 ・委員長／副委員長の選出について
 ・アンケート結果について
 ・本年度の専門委員会方針／主要課題（案）につい
て
 ・本年度の専門委員会活動計画（案）について
 ・その他

◆5月 25 日（木）
◇第 1 回情報通信専門委員会



4 CISTEC Journal　2023.7 No.206

 ・委員長、副委員長の選出
 ・アンケート結果報告
 ・活動方針・課題・体制（案）
 ・連絡事項
 ・その他

◆5月 26 日（金）
◇第 1 回エレクトロニクス専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・期初アンケート結果報告
 ・活動方針の討議
 ・その他

◆5月 29 日（月）
◇第 1 回素材専門委員会

 ・参加委員の自己紹介
 ・委員長、副委員長選出
 ・アンケート集計結果報告
 ・2023年度素材専門委員会　活動方針・主要課題
の検討
 ・2023年度素材専門委員会　運営体制の検討
 ・その他

◆5月 30 日（火）
◇第 1 回材料加工専門委員会 軸受分科会 工作機械

分科会 測定装置分科会 ロボット分科会 塑性加工
等分科会

 ・材料加工専門委員会 正副委員長及び分科会主査
の選出

 ・材料加工専門委員会 活動方針、活動計画（案）
審議
 ・その他

◇第 1 回 ABC 兵器・ミサイル関連機器専門委員会
 ・専門委員会の新委員長／副委員長の選出について
 ・CISTEC押田専務理事挨拶
 ・来賓（経済産業省殿）ご挨拶
 ・アンケート結果（報告）に伴う意見交換
 ・2023年度専門委員会の活動方針・主要課題につ
いて
 ・2023年度委員会運営体制
 ・その他

◆6月 1日（木）
◇第 1 回国際関係専門委員会

 ・委員長・副委員長の選任
 ・今年度の委員会活動方針の審議

◆6月 7日（水）
◇第 1 回総合部会

 ・部会長、副部会長の選任
 ・CISTEC挨拶
 ・来賓ご挨拶（経済産業省）
 ・2023年度 活動方針・課題・体制の審議

◇第 1 回貨物部会
 ・部会長、副部会長の選任
 ・CISTEC挨拶
 ・来賓ご挨拶（経済産業省）
 ・2023年度 活動方針・課題・体制の審議

◆6月 9日（金）
◇第 1 回工作機械分科会

 ・テーマアンケート集計結果説明
 ・2023年度　材料加工専門委員会活動方針・課題
説明
 ・2023年度　工作機械分科会活動課題　討議
 ・2023年度　工作機械分科会WGの編成について
 ・その他

◆6月 13 日（火）
◇第 1 回安全保障輸出管理委員会

 ・2023年度　安全保障輸出管理委員会の活動方針 
 ・その他

◆6月 21 日（水）
◇第 1 回ロボット分科会

 ・2023年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2023年度　ロボット分科会　活動テーマ　討議

◆6月 26 日（月）
◇第 1 回軸受分科会

 ・2023年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2023年度　軸受分科会活動テーマ　討議
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 ・その他

◆6月 27 日（火）
◇第 1 回塑性加工等分科会

 ・2023年度　材料加工専門委員会　活動方針・課
題説明
 ・2023年度　塑性加工等分科会活動テーマ　討議
 ・その他

◆6月 28 日（水）
◇第 1 回測定装置分科会

 ・2023年度の委員構成等について及び出席者自己
紹介
 ・測定装置分科会の取扱貨物について
 ・前年度最終会合（2022/12/13）議事録の確認
 ・2023年度 第 1回 材料加工専門委員会・分科会 合
同委員会 議事録の確認
 ・2023年度 材料加工専門委員会 アンケート結果報
告
 ・2023年度 政省令等改正について
 ・国際レジーム状況について
 ・2023年度 測定装置分科会活動方針・課題（案）
の審議

 ・2023年度 材料加工専門委員会 活動日程計画（案）
の確認
 ・その他

◆7月 5日（水）
◇第 2 回化学製剤・生物系材料分科会

 ・輸出令別 2関連の主なパブコメ等履歴
 ・第 1回別 2化学品ガイダンス改訂WG結果報告
 ・第 1回化学品WG結果報告
 ・その他

◇第 2 回先端材料関連分科会
 ・WG 活動状況
 ・その他事務局連絡事項等

◆7月 6日（木）
◇第 2 回半導体・集積回路分科会

 ・半導体製造装置規制強化等に伴うパラメータシー
ト 6T-1改定について
 ・社外（顧客）向けパラメータシート発行の省略に

ついて（各社運用の情報共有）
 ・その他

◆7月 7日（金）
◇第 2 回半導体製造装置・材料分科会

 ・半導体製造装置関連省令等改正内容の配付とレビ
ュー
 ・担当マトリックスの決定
 ・パラメータシート改訂の意見募集
 ・STC Expert問題集改訂の意見募集
 ・勉強会についての意見募集
 ・その他

◆7月 14 日（金）
◇第 2 回電子デバイス分科会

 ・「伝送通信装置」と「送受信モジュール」の違い
明確化
 ・主機能に関係しない形状専用設計品の部分品とし
ての判定要否
 ・貨物等省令第 6条第三号除外規定の解釈明確化
 ・貨物等省令第 6条第二号カでの該非判定省力化
 ・その他

◆7月 19 日（水）
◇第 2 回生物・化学兵器製造装置分科会

 ・2022年 11月 AG CCL変更について
 ・シングルユース遠心分離機について
 ・インターフェックスWeek東京（医薬品・化粧品
研究製造展）開催について
 ・その他


